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RESULTADO PROCESSO SELETIVO MONITORIA II 2020 

 

Disciplinas Alunos Selecionados 

Laboratório de Sistemas Mecatrônicos e 
Laboratório de Maker   

1° Larissa Mikaele Ribeiro Adriano 
2° Nicolas Henrique  
3° Mateus Meireles Ribeiro 

 
Os alunos selecionados devem encaminhar no e-mail do departamento 
de engenharia mecatrônica (demdv@cefetmg.br) até dia 02/09/2020, os 
seguintes documentos: comprovante de endereço, cópia do cartão do 
banco e uma foto 3x4 recente, no assunto do e-mail deverão colocar 
nome completo e a disciplina na qual foi aprovado.  
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LUIS FILIPE PEREIRA SILVA

CHEFE - TITULAR
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